Sistema Semiautomatico TS Shuttle

Mayor rapidez y seguridad en la carga y descarga de palets

El sistema de almacenamiento compacto semiautomatico TS Shuttle de Tecny Stand es Ia
solucion idonea cuando se necesita almacenar un gran volumen de palets por referencia y un
flujo continuo de carga y descarga de mercancias.

Esta solucion semiautomatica mediante dispositivo TS Shuttle disefiada por Tecny Stand le
permite introducir los palets en el interior de las estanterias sin necesidad de que las carretillas
elevadoras tengan que acceder al interior de estas. Con esto se minimizan los danos en la
estructura y los riesgos de accidentes.

Empleando este sistema se reduce el tiempo de maniobra de cada operacion,

optimizando la capacidad de almacenamiento.

El funcionamiento del TS Shuttle es sencillo e intuitivo; todas las funcionalidades necesarias
pAra su uso se realizan mediante control remoto.

La utilizacién del sistema semiautomatico TS Shuttle permite optimizar al méximo el espacio de
las calles. La compactacion de los palets en el interior de las calles hace posible una mayor
carga de estos en comparacion con otros sistemas de paletizacion.

Este sistema es totalmente independiente de cualquier otro dispositivo, por lo que no es
necesaria realizar ninguna modificacion en la carretilla para poder transportar la plataforma
hasta el inicio de la calle que el operario desee. Con esto se consigue una mayor profundidad
de almacenaje.

v/ Reduce los tiempos de manipulacién v Almacenaje tipo FIFO/LIFO v Rdpido retorno de la inversion

v/ Optimizacion del espacio v/ Eliminacién de pasillos v Reduccidn de dafios en las estanterias
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Composicion del Sistema Semiautomatico TS Ventajas del Sistema TS Shuttle
Shuttle

Optimiza el tiempo de carga y descarga

El uso del sistema semiautomatico TS Shuttle permite optimizar al maximo el espacio de Para la carga y descarga de la estanteria, éstas son depositadas y recogidas en la cabecera de la

las calles. La compactacion de los palets en el interior de las calles hace posible una mayor estanteria, lo que evita al operador entrar dentro de la calle de la misma, ahorrando tiempo.

carga de estos en comparacion con otros sistemas de paletizacion.
Permite almacenar un mayor numero de referencias

El TS Shuttle permite almacenar una referencia por nivel que en comparacion con la estanteria de
paletizacion drive in s6lo permite una referencia por calle.

Escanea el coédigo QR para saber mas sobre

el Sistema Semiautomatico TS Shuttle Posibilidad de implementar sistema FIFO y LIFO

Permite la implementacion de sistemas FIFO y LIFO, que dependerdn del método que se empleard
para cargar y descargar las estanterias. Con el sistema FIFO (First In, First Out), los primeros
e : productos que han sido almacenados serdn los primeros en salir del almacén. En cambio, el sistema
= LIFO (Last In, First Out) es ideal para el almacenaje de productos no perecederos, ya que el Gltimo
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/HE -j@ }5 Disminucion de los dafos a las estanterias y los riesgos de accidente

Este sistema reduce los posibles danos a la estructura, asi como la eliminacion de riesgos de
accidente para el operador, ya que la carretilla no entra dentro de la estructura.

Funcionamiento
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Componentes El TS Shuttle se coloca en la primera posicion de Este dispositivo semiautomatico reconoce la

la calle utilizando una carretilla elevadora. A posicidn correcta del palet dentro de la calle, lo

I. Bastidor 4. Ménsula izquierda para TS Shuttle continuaciodn, se coloca el palet en la guia sobre  que le permite posicionarlo para su traslado. La

Lo LAl el I St 2- Wilsnisl o) BIERele) [EElal U Suuils el TS Shuttle. Para la extraccion de los palets, el opcién multipalet del sistema permite posicionar
3. Carril TS Shuttle 6. Tope carril para TS Shuttle : : :

orden es Inverso. palets de diferentes medidas dentro del

dispositivo.




